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EDV-Konzepte in der
Parzellarvermessung

SVVK-Informationstagung in Chur

Conception générale
pour 'emploi de
I'informatique pour la
mensuration cadastrale

Programm

Freitag, 20. Juni 1980

14.00 Begriissung durch den Zentralprasidenten des SVVK

Dipl.Ing.J. Hippenmeyer
14.15 Einfiithrung in das Tagungsthema durch den Prési-
denten der Automationskommission  Prof. R. Conzett

04.45 Modellvorstellungen zur EDV in der Parzellarver-
messung:
- der Eidg. Vermessungsdirektion

Dir. Dipl. Ing. W. Bregenzer
- der Kantone VD, NE und GE

- der freierwerbenden Ing.-Geometer
Dipl. Ing. J. Caflisch

Dipl. Ing. A. Bercher

16.15 Pause

16.45 Diskussion

Samstag, 21. Juni 1980

09.00 Modelle aus dem Ausland
Konzept und Téatigkeitsfeld der GEBIG-Beratungs- und
Ingenieurgesellschaft fiir angewandte Geowissen-
schaften, K&ln Dr.Ing. W. Rocholl

Die ADV-AG der danischen Vermessungsingenieure
Dir. Dipl. Ing. P. Thomsen

10.00 Pause

10.15 Podiumsgespréach Dipl. Ing. R. Sennhauser

12.00 Abschluss der Tagung durch den Zentralprasidenten
des SVVK Dipl.Ing. J. Hippenmeyer

Dieses Heft enthalt im wesentlichen die im Programm aufge-
fuhrten Referate sowie erganzende Berichte.

Programme

Vendredi 20 juin 1980

14.00 Accueil par le président central de la SSMAF
J. Hippenmeyer, Ing. EPF

14.15 Introduction aux journées d'information par le

président de la Commission d’Automation
Prof. R. Conzett

14.45 Modéeles suisses présentés par:

- la Direction Fédérale des Mensurations
W. Bregenzer, Ing. EPF, Dir.

- les Cantons VD, NE et GE A. Bercher, Ing. EPF
- les Ingénieurs-Géometres privés J. Caflisch, Ing. EPF

16.15 Pause

16.45 Discussion

Samedi 21 juin 1980

09.00 Modeles étrangers
Concepts et activités de la GEBIG-Beratungs- und
Ingenieurgesellschaft fiir angewandte Geowissen-
schaften, Kéin Dr.W. Rocholl, Ing.

ADV-AG des Ingénieurs-Geomeétres danois
Dir. P. Thomsen, Ingénieur diplomé

10.00 Pause

10.15 Séance de discussion dirigée par
R. Sennhauser, Ing. EPF

12.00 Cloture des journées par le président central de la
SSMAF J.Hippenmeyer, Ing. EPF

Cette revue contient essentiellement les exposés comme les
rapports complémentaires se trouvant dans le programme.

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 9/80

363



	EDV-Konzepte in der Parzellarvermessung : SVVK-Informationstagung in Chur = Conception générale pour l'emploi de l'informatique pour la mensuration cadastrale

